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Von der Laborlosung bis zur vollautomatischen
Inline-Version HOMMEL-ETAMIC




Mess- und Prifsysteme von HOMMEL ETAMIC HOMMEL-ETAMIC

Visionline — Bohrungssensoren Visionline — Flachensensoren Opticline — Optische Wellenmesstechnik

R R N N GG
3o R A R DL NN

October 30, 2024



Beispiele fur Bohrungs- und Oberflachenprifung HOMMEL-ETAMIC

Bohrungsinspektion
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Einsatz von Kl — Auswahl Module

HOMMEL-ETAMIC
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Technologie HOMMEL-ETAMIC
Umsetzung in KI-Modul

Datenerhebung und -aufbereitung }
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Technologie HOMMEL-ETAMIC
Umsetzung in KI-Modul

Masken und Image generieren
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Technologie HOMMEL-ETAMIC
Umsetzung in KI-Modul

KlI-Model auswahlen und trainieren

Bewertung und Prufung

Integration und Einsatz ] $
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Technologie HOMMEL-ETAMIC
Auswertung und Anzeige

1. Anzeige des Fehlers (und Fehlereintrag im System, Ausschleusen der Teile,...)
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